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Abstract (en)
[origin: US4512725A] A hard vacuum pump of the type having a pump body (4) to which a multi-stage stator (3) and a multi-stage rotor (2) mounted
on a shaft (1) are connected, said shaft (1) being driven by a motor and rotating in at least two ball bearings (5, 6) disposed in a sleeve (18) formed
by an extension of said pump body (4), a dynamic molecular seal (7) being set on said shaft (1) at the body end of the sleeve (18), wherein the
opposite end (11) of the sleeve (18) is closed, a nozzle (8) communicating with an outside source of gas being provided at said closed end (11),
said pump body (4) also being connected to an exterior primary vacuum pump whereby said ball bearings (5, 6), and the rotor (9) of said motor are
permanently swept by said gas entering via said nozzle and leaving via said dynamic seal, said gas flowing at a pressure intermediate between
atmospheric pressure and the pump discharge pressure. The invention is used in microelectronics techniques.

Abstract (fr)
Pompe rotative a vide élevé comportant un corps de pompe (4) auquel est lié un stator (3) a plusieurs étages, et un rotor (2) également a plusieurs
étages monté sur un arbre (1) entrainé par un moteur, ledit arbre (1) tourillonnant dans au moins deux roulements a billes (5,6) disposés dans un
manchon (18) formé par un prolongement dudit corps de pompe (4), un joint dynamique (7) étant calé sur ledit arbre (1) a I'extrémité voisine du
corps du manchon (18), caractérisée par le fait que I'extrémité opposées du manchon (18) est fermé, un ajutage (8) relié a une source extérieure
de gaz étant disposé a cette extrémité fermée, ledit corps de pompe (4) étant par ailleurs relié a une pompe a vide primaire exterieure, de sorte que
lesdits roulements a billes (5, 6) et le rotor (9) dudit moteur soient en permanence balayés par ledit gaz, entrant par ledit ajustage évacué par ledit
joint dynamique et circulant sous une pression intermédiaire entre la pression atmosphérique et la pression de refoulement de la pompe. L'invention
est mise en oeuvre dans les techniques microélectronique.
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